
Support de polissage manuel pour wafer 2 pouces 

Rainurage et perçage pour système de maintien par aspiration. 

Epaulement de 0.25-0.3 mm en périphérie. 

En alu, dans un rond de 60 mm de diamètre (ou plus selon disponibilité). 

En dehors de la face avec plan et épaulement et rainurage, le reste n’a pas besoin 
d’être fini. 

Je peux finir la pièce pour les deux perçage de 2 et 6 mm de diamètre. 




